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Implementacao de sistemas automatizados/
Controle/Monitoramento

LN 2 -

Industry 1.0: 1760 Industry 2.0: 1840 Industry 3.0: 1970 Industry 4.0: 2013

v' Economia financeira;
v Menos desgate para a natureza;
v" Minimiza os rejeitos de processo;
v" Processos + limpos e eficientes;
v' Melhoria na imagem da empresa;
v" Contribuicdo com o desenvolvimento econdmico, aumento dos incentivos fiscais,
diminuicao de impostos;
v" Geracao de certificados de sustentabilidade para o negdcios;
v' Minimizacao das emissoes atmosféricas.
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enved

SOLUCOES DA ENVEA PARA PLANTAS DE
BATERIA
A Experiéncia da Envea nas Fabricas de Bateria no Brasil
e no mundo
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Coating / Slittering

@ E dust fraction
(inhalable dust, TSP and lower)

A dust fraction
(alveolar dust, PM4.25 and lower)

Monitoramento de Particulados e
Ambiente — Air Safe 2.0 / Air Safe P
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SOLUCOES PARA DIAGNOSTICOS DE
FILTROS DE MANGAS para minimizar custos
de manutencao e minimizar as emissoes
atmosfericas

O USO DOS MEDIDORES DE PARTICULADOS COMO FERRAMENTA DE
DIAGNOSTICOS DE FILTRO DE MANGAS
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v' Eficiéncia do filtro de manga
v Maximiza o planejamento da manutencdo dos filtros
v Entende melhor a opera¢ado dos filtros de manga
¥v"  Otimiza o projeto de manutencao de filtros

v Realiza com precisdo e realidade o monitoramento das
emissoes de particulados
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MONITORAMENTO CONTINUO DE MATERIAL
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‘ MONITORAMENTO DE GASES E
. PARTICULADOS EM AMBIENTES

Monitores certificados de ambiente, analisadores

== |
pe—— ----l:::-.-- de ambiente e micro sensores de gases e MP.
= —_— —_ .- —
< _—
Final product —_— _— =
=~ I el e
e -
E-SERIES SULFUR AUTONOMOUS E-SERIES CARBON OXIDES CONTINUQUS, AUTOMATIC
DIOXIDES ANALYZER SOz NETWORKS OF SENSOR- ANALYZER CO SUSPENDED PARTICULATE
AF22e BASED MINI-STATIONS COl2e MONITOR
CAI RS E N S == Cawnee? — MPIOIM

Microsensors

ULTIMA GERACAO DOS Microssensores Cairsens® para monitoramento
de Materiais Particulados (PM) e gases opera sem qualquer influéncia

Fanons da umidade do ar ambiente.
3 = Eles medem concentracdes de PM1 e PM10 com maior preciséo para
e z ¢
% PM2.5. Vrsbes para gases (NO2, 03+NO2, SO2, H25/CH4S, NH3 e
g nmVOC.

O Cairsens® possibilita um ano de operacdo continua livre de
manutencdo, mesmo em atmosfera altamente poluidas e umidas.
e g P — Gracgas a seu design miniatura e robusto, ele é totalmente compativel

g com a estagdio de AQMS completa Cairnet” da ENVEA.
7 Ele também pode ser facilmente incorporado a um processo de

integragdo especifico.
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https://www.envea.global/s/ambient-en/gas-monitors-ambient-en/cairnet-2020/
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